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Com o avango da tecnologia de micro e nano fabricagdo, o projeto e a aplicagdo de micro
dispositivos nas mais diversas areas tem crescido significativamente. Das telecomunicagdes a
bioengenharia, a utilizagdo de microsistemas eletromecéanicos, MEMS da sigla em inglés, tém dado
importante contribuicdo para a engenharia. Estes sistemas consistem, basicamente, de estruturas
de tamanhos micrométricos, que sofrem grande influéncia de forcas eletrostaticas geradas pela
aplicagado de uma diferenga de potencial. Tendo em vista o tamanho reduzido destas estruturas, as
forcas eletrostaticas assumem importancia relativa consideravel, e este efeito é aproveitado para a
construcdo de microatuadores e microsensores. Neste trabalho foram estudados técnicas de
simulagdo numérica aplicadas ao projeto de MEMS. Foram estudados modelos fisicos e modelos
reduzidos com a utilizacdo do software de elementos finitos ANSYS. Para o estudo de um
microsistema eletromecanico, é realizada a analise acoplada entre campo estrutural e campo
eletrostatico. O custo computacional, a possibilidade de reducdo dinamica, e a precisdo da analise
acoplada foram estudados. Exemplos de uma micro viga em balango, um oscilador Comb-Drive e
um micro acelerédmetro sdo apresentados. Para os casos de validagdo, os resultados simulados

concordam com resultados experimentais de outros autores.
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